
Roberta Neves Carvalhoは、2020年に電気通信エンジニア・特許アナリ
ストとしてLicks特許法律事務所へ入所しました。 応用電磁気学分野の技
能とエンジニアリング経験があり、業務内容は高周波プリント基板の研
究開発が中心です。 また、高周波/マイクロ波技術、光通信、信号処理に
関する全国科学会議に出席しました。

学歴

•	 博士号（ロボティクス工学および機械学習）、アンハンゲラ大学
（2025年）

•	 修士号（M.Sc）、電気通信工学、フルミネンセ国際大学（UFF）（2020
年）

•	 学士号（B.Sc）、電気通信工学、フルミネンセ国際大学（UFF）（2017
年）

執筆・論文

•	 Characterization of frequency selective filter prototypes for LTE. 
37th Brazilian Telecommunications Symposium – SBrT, 2019;

•	 Prototypes of Passive Filters and Dual Band Oscillators. Brazilian 
Symposium on Microwave and Optoelectronics and 13 CBMAG - 
Brazilian Congress ofElectromagnetism (MOMAG), 2018;

•	 Evolution ofMobile Phone Technology and Study and 
Characterization of a Fift hGeneration 5G Mobile System, 
Engevista, 2018.

業務分野

•	 特許

言語

•	 ポルトガル語
•	 英語
•	 フランス語
•	 日本語
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